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Carriera universitaria:  

1976/1978  Borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione                                  

1978/1986  Assistente incaricato, Universita’ di Lecce 

1986/2000  Professore Associato, Universita’ di Lecce 

2000 ⇒      Professore Ordinario, Universita’ del Salento 

 

Incarico di ricerca scientifica (INFN) dall’ 1/1/2015 al 31/12/2019 

Associazione senior (INFN) dall’ 1/1/2020 al 31/12/2021 

 

Competenze scientifiche: 

Fisica dei materiali, tecniche spettroscopiche, sintesi di materiali nanostrutturati, ablazione laser reattiva. 

 

Attività di referee 

Per le riviste scientifiche internazionali: 

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Diamond and Related Materials, Applied Surface 

Science, Thin Solid Films, Sensors and Actuators: B-Chemical, Journal of Electron Spectroscopy and Related 

Materials, Elsevier Science, Amsterdam; 

Journal of Physics: Condensed Matter, Journal of Physics D: Applied Physics, Journal of Physics B: 

Atomic, Molecular & Optical Physics, Semiconductor Science and Technology, Nanotechnology, Physica 

Scripta, Journal of Optics,  Plasma Sources Science and Technology, Institute of Physics publishing 

(IOP); Physica Status Solidi, WILEY-VCH, Berlino; Applied Physics A:  Materials Science & 

Processing, Springer, Berlino; Journal of Applied Physics, Applied Physics Letters, American Institute 

of Physics, USA. 

Per la Commissione Europea nei seguenti programmi: 

INTAS (progetti di collaborazione scientifica tra i paesi della CE ed i paesi dell’ex Unione Sovietica); 

STCU (progetti di collaborazione scientifica tra i paesi della CE, Canada’, USA ed Ucraina); 

ISTC (International Science and Technology Center). 

 

Per istituzioni di ricerca internazionali: 

 

Bulgarian National Science Fund (Bulgaria); 

Shota Rustaveli National Science Foundation (Georgia). 

Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali 

1) Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati (Dr. Massimo Ferrario).  

Preparazione, caratterizzazione e testing di fotocatodi basati su film metallici con alta efficienza quantica per la 

produzione di fasci intensi di elettroni. 

2) Cornell Laboratory for Accelerator-based Sciences and Education, Cornell University, USA (Dr. 

Luca Cultrera).  
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Preparazione, caratterizzazione e testing di fotocatodi metallici e a semiconduttore con alta efficienza quantica per 

la produzione di fasci intensi di elettroni. Studio del processo di ablazione laser di target metallici.  

3)  Elettra – Sincrotrone, Trieste (Dr. Mauro Trovò). 

Preparazione, caratterizzazione e testing in cannoni a RF di fotocatodi basati su film sottili metallici depositati mediante 

ablazione laser. 

4) Chemical Engineering Department and ICEMS, Instituto Superior Tecnico, Universidade Tecnica de Lisboa, 

Portogallo (Prof. R. Vilar).  

Studi morfologici e strutturali di film metallici prodotti mediante ablazione laser. 

5) Engineered Photonic Media Lab. NHRF-The National Hellenic Research Foundation Theoretical and 

Physical Chemistry Institute-TPCI, Patrasso, Grecia (Prof. N. Vainos). 

Studi morfologici e strutturali di film metallici per lo sviluppo di fotocatodi e testing di sensori di gas mediante tecniche 

interferometriche.  

6) Foundation for Research and Technology-Hellas (FO.R.T.H.), Institute of Electronic Structure and Laser 

(I.E.S.L.), Creta, Grecia (Prof. C. Fotakis). 

Preparazioni con laser al ps e fs di fotocatodi metallici basati su film sottile. La presente attività di ricerca è svolta 

presso i laboratori di Creta nell’ambito di collaborazioni scientifiche finanziate dalla CE. 

7) Laboratoire Lasers, Plasmas et Procédés Photoniques, LP3 - Université de la Méditerranée, Marsiglia, 

Francia (Dr. J. Hermann). 

Analisi del materiale ablato da target metallici mediante tecniche spettroscopiche nel visibile. Studio dell’espansione del 

plasma in vuoto ed in gas ambiente. 

 

Progetti ed attivita’ scientifiche nazionali ed internazionali 

 

• Coordinatore del progetto Nato Linkage Grant (HTECH.LG 950429), finanziato dalla CE. Titolo 

del progetto: “Deposizione laser di film sottili per sistemi avanzati elettronici ed optoelettronici”; 

• Coordinatore del progetto Alfa project (ALR/B7-3011/94.04-6.0010.8) finanziato dalla CE dal 

titolo:”Film sottili ultra duri depositati mediante ablazione laser reattiva”; 

• Responsabile italiano del progetto British Council (254-96 CRUI) dal titolo:”Produzione di film 

sottili magnetici mediante ablazione laser per la costruzione di sensori”; 

• Coordinatore italiano del Progetto Europeo “Nanostructured Photonic Sensors” “Nanophos” (N. IST-

2001-39112), durata quattro anni (2003-2006); Nell’ambito dello stesso progetto supervisor delle 

attività scientifiche svolte nell’Istituto AMRI (Adavanced Materials Research Institute) dell’Università 

Northumbria di Newcastle; 

• Coordinatore italiano del Progetto INTAS 01-0354, “Spin-Dependent Phenomena in Bulk Crystals and 

Nanostructures of the Semimagnetic Semiconductors and their Device Applications”, durata due anni 

(2001-2003); 

• Responsabile della Convenzione culturale e scientifica tra l’Universita’ di Lecce e l’Universita’ di 

Buenos Aires (SA n. 259 del 27/10/1998); 

• Responsabile italiano dell’Accordo bilaterale Italia-Argentina n. 30, cod. 20 F, “Ricoprimenti 

tribologici prodotti per ablazione laser”, (Cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia ed 

Argentina); 
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• Responsabile italiano dell’Accordo bilaterale Italia-Spagna n. IT-383, “Crescita e caratterizzazione di 

film ceramici ultraduri depositati mediante la tecnica dell’ablazione laser reattiva”, (Azioni 

Integrate), durata due anni (2002 – 2003); 

• Coordinatore del progetto approvato e finanziatio dalla Comunita’ Europea, “Deposition of High 

Quality Diamond-Like Carbon Films by Pulsed Laser Ablation“, (Rif. ULF-FORTH  AP3107) per 

l’utilizzo delle facilities dei Laboratori Europei di Creta; 

• Organizzatore e co-chair del workshop: “Current Trends in Nanostructured Materials”, Melbourne, 

Australia, 25-28 marzo 2002; 

• Responsabile italiano di due Progetti Galileo nell’ambito della cooperazione scientifca tra l’Italia e la 

Francia. Nel periodo 2003-2004 con il progetto “Sintesi di nanoaggregati di silicio mediante ablazione 

laser” e nel periodo 2006-2007 con il progetto “Messa a punto di una tecnica per la rivelazione in-situ 

di nanoaggregati nei plasmi”; 

• Responsabile italiano dell’accordo bilaterale nell’ambito della cooperazione scientifica e tecnologica 

tra l’Italia e l’Ucraina. Il progetto “Nanostrutture di semiconduttori semimagnetici-tecnologia assistita 

da laser, fenomeni dipendenti dallo spin e applizazioni di nuovi sistemi” è stato svolto nel periodo 

2004-2006; 

• Responsabile italiano dell’accordo bilaterale tra l’Italia e l’India avente come titolo: “Deposizione 

laser e caratterizzazione di film di ossidi semiconduttori dopati e non-dopati per sensori di gas”. 

Periodo 2006-2008; 

• Responsabile locale dei progetti SPARC (2005-2007) e SPARX (2011) finanziati dall’INFN; 

• Coordinatore del progetto approvato e finanziatio dalla Comunita’ Europea, Selfabsorption of 

electronic transitions in CN and C2 molecules in laser-induced breakdown spectroscopy”, CNRS-

LP3001733, (2011); 

• Coordinatore del progetto approvato e finanziato dalla Comunita’ Europea, “Ultra-short pulsed laser 

deposition of B thin films for its potential application in neutron detectors” (Rif. ULF-

FORTH_002568), per l’utilizzo delle facilities dei Laboratori Europei di Creta (2019-2022). 

 

• Membro di commissioni internazionali per conferire l’abilitazione a dirigente di ricerca; 

• Membro di commissioni giudicatrici di dottorato italiane e straniere; 

• Promotore di accordi Erasmus; 

• Revisore di prodotti di ricerca per la VQR 2004-2010 per conto dell’ANVUR; 

• Invited speaker a conferenze scientifiche, e presso Universita’ e centri di ricerca internazionali; 

• Tutore scientifico di diversi dottorandi. 

 

Scientific parameters – febbraio 2024 

Number of articles: 205 -ISI; 225-Scopus 

Sum of the times cited: 2675-ISI; 3034-Scopus 

Average citation per item: 13,05-ISI; 13.48-Scopus 

h-index: 27-ISI; 28-Scopus 
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List of articles of Alessio Perrone 

 

1) C.B. Cosmovici, E. D'Anna, A. D'Innocenzo, G. Leggieri, A.Perrone and R. Dirschel, The Reaction Yb + O2 

→YbO + O in a Crossed Beam Experiment, Chem. Phys. Letters, 47 (1977) 241-244 (North-Holland, Amsterdam) 

 

2) C.B. Cosmovici, F. Strafella, L. Dimagli, A. D'Innocenzo, C. Nesta and A. Perrone, Splitting of Comet West 

1975n: Photography and Narrow-band Photometry, Astron. Astrophys. 63 (1978) 83-86 

(Springer Verlag-Berlino) 

 

3) A. Luches, and A. Perrone, Coupled Marx-Tesla Circuit for Production of Intense Relativistic Electron Beams, 

Rev. Scient. Instruments, 49 (1978) 1629-1630 (American Institute of Physics-USA) 

 

4) A. Luches, V. Nassisi and A. Perrone, Structures of an Electron Beam Drifting in Vacuum and in low-Pressure 

Gases, J. Appl. Phys.50 (1979) 2502-2505 (American Institute of Physics-USA) 

 

5) A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone and M.R. Perrone, Excitation of 3P Level of He and 4F Level of He+ with 

Electron Beams, J. de Physique, 40 (1979) 67-68 (Les Editions de Physique, Francia) 

 

6) A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone and M.R. Perrone, Excitation and Decay Study up to high Pressures of the 
3
P 

Level of Helium Pumped by an Intense Relativistic Electron Beam, J. Appl. Phys. 51 (1980) 1900-1904 (American 

Institute of Physics-USA) 

 

7) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone and M.R. Perrone, Anode Behavior in high Intensity 

Field Emission Diodes, J. Vacuum Sci. & Technol. 17 (1980) 838-841 (American Institute of Physics-USA) 

 

8) A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone and M.R. Perrone, Study of the 427.5 nm Radiation in Kr and Kr-SF6 

Mixtures following Intense Electron-Beam Pulses, J. Appl. Phys. 52 (1981) 4387-4390 (American Institute of 

Physics-USA) 

 

9) A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone and M.R. Perrone, Large-Area Field Emission Diode for Semiconductor 

Annealing, Physica, 104B (1981) 228-232 (North-Holland, Amsterdam) 

 

10) A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone and M.R. Perrone, Kr2F and Kr2 Radiative Lifetime Measurements, Optics 

Commun. 39 (1981) 307-310 (North-Holland, Amsterdam) 

 

11) G. Leggieri, A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone and M.R. Perrone, Pulsed Electron Beam for Silicon Annealing, 

Vacuum, 32 (1982) 9-10 (Pergamon Press, Great Britain) 

 

12) A. Luches and A. Perrone, Evidence of KrF broad Band Continuum Emission at 400 nm, Optics Commun. 42 

(1982) 251-254 (North-Holland, Amsterdam) 
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13) A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone and M.R. Perrone, Kinetic Studies of Kr2F in Electron-Beam Excited 

Mixtures, Optics Commun. 44 (1982) 109-112 (North-Holland, Amsterdam) 

 

14) A. Luches, A. Perrone and A. Zecca, Electron-Beam Induced Emission of KrXe
+
, Optics Commun. 47 (1983) 

199-201 (North-Holland, Amsterdam) 

 

15) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches, G. Majni and A. Perrone, Low Energy Electron Beam Applications for 

Reactions in Metal-Silicon Systems, Radiat. Phys. Chem. 22 (1983) 803-809 (Pergamon Press, Great Britain) 

 

16) A. Luches, A. Perrone and A. Giannattasio, Kinetic Studies of Kr2Cl in Electron Beam Excited Gas Mixtures, 

Optics Commun. 48(1983) 253-255 (North-Holland, Amsterdam) 

 

17) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone, M.R. Perrone and R. Simmini, Production and 

Characterization of Pulsed Large-Area Homogenous Electron Beams, Vacuum, 35 (1985) 19-23 (Pergamon Press, 

Great Britain) 

 

18) A. Perrone, A. Luches and A. Giannattasio, Kinetic Studies of Xe2I in Electron-Beam Gas Mixtures, Optics 

Commun. 53, (1985) 95-98 (North-Holland, Elsevier Science-Amsterdam) 

 

19) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches and A. Perrone, Fragmentation Spectra and Appearance Potentials of 

Vacuum Pump Fluids Determined by Electron Impact Mass Spectrometry, J. Vacuum Sci. & Technol. A5 (1987) 

3436-3441 (Pergamon Press, Great Britain) 

20) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches and A. Perrone, Fragmentation Spectra and Appearance Potentials of two 

Fluorinated Vacuum Pump Oils Subjected to Electron Bombardments, Vuoto, 17 (1987) 122-125 (Associazione 

Italiana Vuoto, Milano) 

 

21) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone, G. Majni and P. Mengucci, Silicon Carbide 

Formation with e-Beam and Laser Pulses, Appl. Surf. Science, 36 (1989) 500-510 (North-Holland, Elsevier 

Science-Amsterdam) 

 

22) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches, V. Nassisi, A. Perrone, G.Majni and P. Mengucci, Silicon Carbide 

Formation with Pulsed Laser and Electron Beams, Mater. Chem. Phys. 23 (1989) 433-446 (Elsevier Sequoia S. A.-

Lausanne) 

  

23) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches, M. Martino, A. Perrone, A.V.Drigo, J. Zemek and I.N. Mihailescu, Nitride 

Layer Formation by Multipulse Excimer Laser Irradiation of Solid Samples, SPIE Proceedings, 1279 (1990) 182-

194 (Society of Photo Optical Instrumentations Engineers, USA) 

 

24) E. D'Anna, A.V. Drigo, G. Leggieri, A. Luches, M. Martino, P. Mengucci, I.N. Mihailescu,  

A. Perrone and J. Zemek, Silicon Nitride Synthesis by Multipulse Laser Irradiation, Vuoto, 20 (1990) 430-434 

(Associazione Italiana Vuoto, Milano) 
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25) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches, M. Martino, A. Perrone, G. Majni, P. Mengucci, A.V. Drigo and I.N. 

Mihailescu, Surface Nitride Synthesis by Multipulse Excimer Laser Irradiation, SPIE Proceedings, 1503 (1991) 

256-268 (Society of Photo Optical Instrumentation Engineers, USA) 

 

26) I.N. Mihailescu, V. Craciun, L.C. Nistor, V.S.Teodorescu, E.D'Anna, G. Leggieri, A. Luches, M. Martino, A. 

Perrone, A.V. Drigo, S. Ganatios and J. Zemek, Direct Nitridation of a Silicon Surface by Multipulse Excimer 

Laser Irradiation in a Nitrogen-Containing Ambient Gas, J. Appl. Phys. 70 (1991) 2123-2131 (American Institute of 

Physics-USA) 

 

27) E. D'Anna, G. Leggieri, A. Luches, M. Martino, A. Perrone, P. Mengucci and I.N. Mihailescu, Multilayer 

Titanium Nitride and Silicide Structures Synthesized by Multipulse Excimer Laser Irradiation, Appl. Surf. Science, 

54 (1992) 353-357 (North-Holland, Elsevier Science-Amsterdam) 

 

28) C. Boulmer-Leborgne, J. Hermann, B. Dubreuil, P. Brault, M.L. De Giorgi, G. Leggieri, A. Luches, M. 

Martino, A. Perrone, I.N. Mihailescu, I. Ursu, G. Blondiaux, J.L. Debrun, H. Estrade and B. Rousseau, Direct 

Carbidation of Titanium, as a Result of Multipulse UV-Laser Irradiation of Titanium Samples in an Ambient 

Methane Gas, Appl. Surf. Science, 54 (1992) 349-352 (North-Holland, Elsevier Science-Amsterdam) 

 

29) E. D'Anna, M.L. De Giorgi, G. Leggieri, A. Luches, M. Martino, A. Perrone, I.N. Mihailescu, P. Mengucci and 

A.V. Drigo, Oxidation Interference in Direct Laser Nitridation of Titanium: Relative Merits of various Ambient 

Gases, Thin Solid Films, 213 (1992) 197-204 (Elsevier Sequoia S. A.-Lausanne) 

 

30) A. Luches, M. Martino, V. Nassisi, A. Pecoraro and A. Perrone, Generation of self-Pulsed Multiple Charged 

Ions by an XeCl Excimer Laser, Nuclear Instrum. and Method in Physics Research, A322 (1992) 166-169 (North-

Holland, Elsevier Science-Amsterdam) 

 

31) S. Luby, E. Majkova, V. Daniska, A. Luches, M. Martino and A. Perrone, Synthesis of Tungsten Silicide by 

Pulsed Laser Irradiation of Sputtered Alloy Layers, Thin Solid Films, 229 (1993) 24-28 (Elsevier Sequoia S. A.-

Lausanne) 

 

32) I.N. Mihailescu, N. Chitica, V.S. Teodorescu, M.L. De Giorgi, G. Leggieri, A. Luches, M. Martino, A. Perrone 

and D. Dubreuil, Excimer Laser Reactive Ablation: An Efficient Approach for the Deposition of high Quality TiN 

Films, J. Vac. Sci. Technol. A11 (1993) 2577-2582 (American Institute of Physics-USA) 

 

33) I.N. Mihailescu, N. Chitica, L.C. Nistor, M. Popescu, I. Ursu, V.S. Teodorescu, A. Andrei, A. Barborica, A. 

Luches, M.L. De Giorgi, A. Perrone, B. Dubreuil and J. Hermann, Deposition of high Quality TiN Films by 

Excimer Laser Ablation in Reactive Gas, J. Appl. Phys. 74 (1993) 5781-5789 (American Institute of Physics-USA) 

 

34) I.N.Mihailescu, N.Chitica, V.S.Teodorescu, M.Popescu, M.L.De Giorgi, A.Luches, A.Perrone, Ch.Boulmer-

Leborgne, J.Hermann, B.Dubreuil, S.Udrea, A.Barborica and I.Iova, Direct Carbide Synthesis by Multipulse 
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Excimer Laser Treatment of Ti Samples in Ambient CH4 Gas at Superatmospheric Pressure, J. Appl. Phys. 75 

(1994) 5286 – 5294 (American Institute of Physics-USA) 

 

35) M.L.De Giorgi, J.Hermann, A.Luches, A.Perrone and L.Renna, Spectroscopic Studies of XeCl-Laser-Induced 

Plasma on Ti Targets in Nitrogen Containing Atmospheres, Appl. Phys. A 58 (1994) 595-599 (Springer Verlag, 

Berlino) 

 

36) A.Luches, G.Leggieri, M.Martino, A.Perrone, G.Majni, P.Mengucci and I.N.Mihailescu, Laser Reactive 

Ablation Deposition of Nitride Films, Appl. Surf. Science, 79/80 (1994) 244 – 249 (North-Holland, Elsevier 

Science-Amsterdam) 

 

37) M.L.De Giorgi, G.Leggieri, A.Luches, M.Martino, A.Perrone, I.N.Mihailescu, V.S.Teodorescu and 

P.Mengucci, Deposition of TiN Films on Si Wafers by Excimer Laser Ablation of Titanium in Low Pressure 

Nitrogen Atmosphere, Vuoto 23(3) (1994) 81 – 84 (Patron Editore, Bologna) 

 

38) E.D'Anna, G.Leggieri, A.Luches, M.Martino. A.Perrone, G.Majni, P.Mengucci and I.N.Mihailescu, Laser 

Reactive Ablation Deposition of Titanium Nitride and Titanium Carbide Films, SPIE proceedings, 2246 (1994) 96 – 

106 (Society of Photo Optical Instrumentations Engineers, USA) 

 

39) G.Leggieri, A.Luches, M.Martino, A.Perrone, G.Majni, P.Mengucci and I.N.Mihailescu, Laser Reactive 

Ablation Deposition of Titanium Carbide Films, Thin Solid Films 258 (1995) 40 – 45 (Elsevier Science, Lausanne) 

 

40) E.D'Anna, G.Leggieri, A.Luches, M.Martino, A.Perrone, G.Majni, P. Mengucci, R.Alexandrescu, 

I.N.Mihailescu and J.Zemek, Excimer Laser Reactive Ablation Deposition of Silicon Nitride Films, Appl. Surf. 

Science 86 (1995) 170 – 174 (North-Holland, Elsevier Science-Amsterdam) 

 

41) M.L. De Giorgi, G.Leggieri, A.Luches, M.Martino, A.Perrone, G.Majni, P.Mengucci, J.Zemek and 

I.N.Mihailescu, Laser-Reactive Ablation Deposition of Silicon-Nitride Films, Appl. Phys. A 60 (1995) 275 – 283 

(Springer Verlag, Berlino) 

 

42) S.Luby, E.Majkova, R.Sandrik, E.D'Anna, A.Luches, A.Perrone and S.Enzo, Effect of Laser Repetition Rate 

on the Melting and Ablation of Ni24Zr76 Alloy Ribbon, Thin Solid Films 261 (1995) 154 – 159 (Elsevier Science.-

Lausanne) 

 

43) G.Leggieri, A.Luches, A.Perrone, G.Majni and P.Mengucci, Laser Reactive Ablation Deposition of TiC Films, 

Vacuum 46 (1995) 991 – 996 (Pergamon Press, Elsevier Science-Great Britain) 

 

44) J.Hermann, A.L.Thomann, C.Boulmer-Leborgne, B.Dubreuil, M.L.De Giorgi, A.Perrone, A.Luches and 

I.N.Mihailescu, Plasma Diagnostics in Pulsed Laser TiN Layer Deposition, J. Appl. Phys. 77 (1995) 2928 – 2936 

(American Institute of Physics-USA) 
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45) M.Dinescu, N.Chitica, V.S.Teodorescu, A.Lita, A.Luches, M.Martino, A.Perrone and M.Gartner, Laser 

Reactive Ablation: One Step Procedure for the Synthesis and Deposition of Compound Thin Films, in "Laser 

Processing: Surface Treatment and Film Deposition", J. Mazumder ed., Kluver Academic Press (The Netherlands, 

1996) 809 - 821 

 

46) G.Leggieri, A.Luches, A.Perrone, S.Acquaviva, I.N.Mihailescu, J. Zemek and P.Mengucci, Reactive Laser 

Ablation Deposition of C-N Films, SPIE Proc. vol. 2777 (1996) 128 – 141 (Society of Photo Optical 

Instrumentations Engineers, USA) 

 

47) I.N.Mihailescu, E.Gyorgy, N.Chitica, V.S.Teodorescu, G.Marin, A. Luches, A.Perrone, M.Martino and 

J.Neamtu, A Parametric Study of the Deposition of the TiN Thin Films by Laser Reactive Ablation of Titanium 

Targets in Nitrogen: the Roles of the Total Gas Pressure and the Contamination with Oxides, J. Material Sci. 31 

(1996) 2909 – 2915 (Chapman&Hall, USA) 

 

48) I.N.Mihailescu, A.Lita, V.S.Teodorescu, A.Luches, M.Martino, A. Perrone and M.Gartner, Pulsed Laser 

Deposition of Silicon Nitride Thin Films by Laser Ablation of a Si Target in Low Pressure Ammonia, J. Material 

Sci. 31 (1996) 2839 –2847 (Chapman&Hall, USA) 

 

49) G.Leggieri, A.Luches, M.Martino, A.Perrone, R.Alexandrescu, A.Barborica, E.Gyorgy, I.N.Mihailescu, 

G.Majni and P.Mengucci, Laser Reactive Ablation Deposition of Silicon Carbide Films, Appl. Surf. Science, 96-98 

(1996) 866 – 869 (North-Holland, Elsevier Science-Amsterdam) 

 

50) A.Luches, A.P.Caricato, G.Leggieri, M.Martino, A.Perrone, G. Barucca, P.Mengucci and J. Zemek, Laser 

Reactive Ablation Deposition of Carbon Nitride Thin Films, SPIE Proc. Vol. 2789 (1996) 293 –304 (Society of 

Photo Optical Instrumentations Engineers, USA) 

 

51) E.D'Anna, A.Luches, A.Perrone, S.Acquaviva, R.Alexandrescu, I.N. Mihailescu, J.Zemek and G.Majni, 

Deposition of C-N Films by Reactive Laser Ablation, Appl. Surf. Science, 106 (1996) 126 – 131 (North-Holland, 

Elsevier Science-Amsterdam) 

 

52) I.N. Mihailescu, E. Gyorgy, M. Popescu, S.M. Csutak, G. Marin, V.S. Teodorescu, I. Ursu, A. Luches, M. 

Martino, A. Perrone and J. Hermann, Laser Ablation in a Reactive Atmosphere: Application  to the Synthesis and 

Deposition Performance of Titanium Carbide Thin Films, Opt. Eng. 35 (1996) 1652-1655 (Society of Photo Optical 

Instrumentations Engineers, USA) 

 

53) A. Luches, M. Martino, A. Perrone, R. Alexandrescu, I.N. Mihailescu and P. Mengucci, Parametric study of C-

N film deposition by reactive laser ablation, Conference on Lasers and Electro-Optics Europe, Technical Digest, 

(1996) 335 - 339 

 

54) I.N. Mihailescu, E. Gyorgy, V.S. Teodorescu, G. Marin, R. Alexandrescu, A. Luches, M. Martino, A. Perrone, 

J. Hermann and C. Leborgne, Pulsed laser deposition in a chemically reactive environment: Application to the 
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synthesis and deposition of high quality thin films, Proceedings of SPIE, The International Society for Optical 

Engineering, 2778 (1996)  137 - 140 

 

55) S.Acquaviva, A.P.Caricato, M.L.De Giorgi, A.Luches and A. Perrone, Spectroscopic Studies during Pulsed 

Laser Ablation Deposition of C-N Films, Appl. Surf. Science, 109/110 (1997) 408-412 (North-Holland, Elsevier 

Science-Amsterdam) 

 

56) V.Nassisi, A. Perrone, F.M.De Riccardis, M.Nacucchi and L.Fuggiano, Study of Ca, O and C Concentrations 

in Bone Tissue Processed by Laser Irradiation, Physica Medica, XIII (1997) 111 –116 (Istituti Editoriali Poligrafici 

Internazionali, Pisa-Roma) 
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